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(57)摘要

本实用新型涉及轴承圈加工技术领域，尤其

涉及一种可收集废屑的轴承圈抛光装置。技术问

题：常见的轴承圈抛光装置，仅设置了打磨抛光

结构，通过电机驱动完成对轴承圈的抛光，但在

轴承圈的抛光过程中，容易产生废屑，由于缺少

废屑收集结构，导致产生的碎屑随处飘散，污染

工作环境的问题。技术方案：一种可收集废屑的

轴承圈抛光装置，包括有箱体。本实用新型通过

设置废屑收集组件，收集斗将抛光过程中产生的

废屑汇集，经过固定管集中存储到废屑收集组件

内，防止废屑飘散，污染工作环境。
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1.一种可收集废屑的轴承圈抛光装置，包括有箱体(1)，其特征在于：箱体(1)左端前侧

通过铰链连接有箱门(2)，箱体(1)内部左端安装有固定块(3)，固定块(3)右端设置有夹持

组件(4)，箱体(1)内部右端设置有抛光组件(5)，箱体(1)底部安装有收集斗(6)，收集斗(6)

下端安装有固定管(7)，固定管(7)底部连接有废屑收集组件(8)，收集斗(6)底面靠近边角

位置设置有支撑杆(9)，支撑杆(9)下端连接有底板(10)。

2.根据权利要求1所述的一种可收集废屑的轴承圈抛光装置，其特征在于：夹持组件

(4)包括有安装盘(401)、固定条(402)、下夹头(403)、固定板(404)、螺纹套筒(405)、丝杆

(406)、转钮(407)；固定块(3)右侧连接有安装盘(401)，安装盘(401)右侧靠近中间位置安

装有固定条(402)，固定条(402)右端设置有下夹头(403)，安装盘(401)上端右侧连接有固

定板(404)，固定板(404)顶部安装有螺纹套筒(405)，螺纹套筒(405)内部传动连接有丝杆

(406)，丝杆(406)顶端设置有转钮(407)。

3.根据权利要求2所述的一种可收集废屑的轴承圈抛光装置，其特征在于：夹持组件

(4)包括有活动条(408)、上夹头(409)、凸条(410)、滑槽(411)；丝杆(406)下端通过轴承连

接有活动条(408)，活动条(408)右端安装有上夹头(409)，活动条(408)左端设置有凸条

(410)，安装盘(401)右侧位于固定板(404)、固定条(402)之间位置开设有滑槽(411)，凸条

(410)与滑槽(411)滑动连接。

4.根据权利要求1所述的一种可收集废屑的轴承圈抛光装置，其特征在于：抛光组件

(5)包括有驱动电机(501)、转动框(502)、导杆(503)、安装块(504)、抛光电机(505)、抛光辊

(506)；箱体(1)内部右端安装有驱动电机(501)，驱动电机(501)左端连接有转动框(502)，

转动框(502)内部靠近右侧位置固定安装有导杆(503)，导杆(503)外侧滑动连接有安装块

(504)，安装块(504)上端安装有抛光电机(505)，抛光电机(505)左端设置有抛光辊(506)。

5.根据权利要求4所述的一种可收集废屑的轴承圈抛光装置，其特征在于：抛光组件

(5)包括有电动推杆(507)；安装块(504)左端底部连接有电动推杆(507)，电动推杆(507)下

端与导杆(503)内部下端连接。

6.根据权利要求1所述的一种可收集废屑的轴承圈抛光装置，其特征在于：废屑收集组

件(8)包括有筒盖(801)、废屑收集筒(802)、过滤框(803)；固定管(7)底部连接有筒盖

(801)，筒盖(801)下端连接有废屑收集筒(802)，废屑收集筒(802)内部设置有过滤框

(803)。

7.根据权利要求6所述的一种可收集废屑的轴承圈抛光装置，其特征在于：废屑收集组

件(8)包括有连接管(804)、抽气机(805)；底板(10)右端顶部安装有抽气机(805)，抽气机

(805)左端通过连接管(804)与废屑收集筒(802)底部连接。
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一种可收集废屑的轴承圈抛光装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及轴承圈加工技术领域，尤其涉及一种可收集废屑的轴承圈抛光装

置。

背景技术

[0002] 轴承圈是生产轴承的重要零部件，通常为环形零件，它的主要功能是支撑机械旋

转体，国内在生产轴承套圈时为了保证回转精度，降低运动过程中的摩擦系数，基本上都会

对轴承圈进行抛光处理，在抛光过程中需要使用到轴承抛光装置。

[0003] 常见的轴承圈抛光装置，仅设置了打磨抛光结构，通过电机驱动完成对轴承圈的

抛光，但在轴承圈的抛光过程中，容易产生废屑，由于缺少废屑收集结构，导致产生的碎屑

随处飘散，污染工作环境的问题。

[0004] 因此，针对上述轴承圈抛光装置缺少打磨抛光结构，导致产生的碎屑随处飘散，污

染工作环境的问题，亟需得到解决，以改善使用场景。

实用新型内容

[0005] 为了克服常见的轴承圈抛光装置，缺少打磨抛光结构，导致产生的碎屑随处飘散，

污染工作环境的问题。

[0006] 本实用新型的技术方案为：一种可收集废屑的轴承圈抛光装置，包括有箱体，箱体

左端前侧通过铰链连接有箱门，箱体内部左端安装有固定块，固定块右端设置有夹持组件，

箱体内部右端设置有抛光组件，箱体底部安装有收集斗，收集斗下端安装有固定管，固定管

底部连接有废屑收集组件，收集斗底面靠近边角位置设置有支撑杆，支撑杆下端连接有底

板。

[0007] 优选的，打开箱门，将轴承圈放置在夹持组件右端位置，完成夹持后，关闭箱门，通

过抛光组件的工作实现对轴承圈的打磨抛光，在抛光的同时启动废屑收集组件，收集斗将

抛光过程中产生的废屑汇集，经过固定管集中存储到废屑收集组件内，防止废屑飘散，污染

工作环境。

[0008] 作为优选，夹持组件包括有安装盘、固定条、下夹头、固定板、螺纹套筒、丝杆、转

钮；固定块右侧连接有安装盘，安装盘右侧靠近中间位置安装有固定条，固定条右端设置有

下夹头，安装盘上端右侧连接有固定板，固定板顶部安装有螺纹套筒，螺纹套筒内部传动连

接有丝杆，丝杆顶端设置有转钮，转动转钮，丝杆与螺纹套筒配合能实现升降。

[0009] 作为优选，夹持组件包括有活动条、上夹头、凸条、滑槽；丝杆下端通过轴承连接有

活动条，活动条右端安装有上夹头，活动条左端设置有凸条，安装盘右侧位于固定板、固定

条之间位置开设有滑槽，凸条与滑槽滑动连接，丝杆带动活动条、上夹头升降，从而通过上

夹头、下夹头能夹持不同内径的轴承圈内侧。

[0010] 作为优选，抛光组件包括有驱动电机、转动框、导杆、安装块、抛光电机、抛光辊；箱

体内部右端安装有驱动电机，驱动电机左端连接有转动框，转动框内部靠近右侧位置固定
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安装有导杆，导杆外侧滑动连接有安装块，安装块上端安装有抛光电机，抛光电机左端设置

有抛光辊，启动驱动电机，带动导杆转动，启动抛光电机，带动抛光辊旋转，能对轴承圈进行

打磨抛光。

[0011] 作为优选，抛光组件包括有电动推杆；安装块左端底部连接有电动推杆，电动推杆

下端与导杆内部下端连接，通过电动推杆能调节安装块位置，使抛光辊始终与轴承接触，保

证打磨的效果。

[0012] 作为优选，废屑收集组件包括有筒盖、废屑收集筒、过滤框；固定管底部连接有筒

盖，筒盖下端连接有废屑收集筒，废屑收集筒内部设置有过滤框，在打磨的过程中产生废

屑，经过收集斗汇集后，由固定管落入废屑收集筒内，过滤框起到过滤阻隔废屑的效果。

[0013] 作为优选，废屑收集组件包括有连接管、抽气机；底板右端顶部安装有抽气机，抽

气机左端通过连接管与废屑收集筒底部连接，启动抽气机，能产生吸力，提高废屑收集效

率，防止废屑飘散，污染工作环境。

[0014] 本实用新型的有益效果：

[0015] 1、废屑收集组件，收集斗将抛光过程中产生的废屑汇集，经过固定管集中存储到

废屑收集组件内，防止废屑飘散，污染工作环境，以解决常见的轴承圈抛光装置，仅设置了

打磨抛光结构，通过电机驱动完成对轴承圈的抛光，但在轴承圈的抛光过程中，容易产生废

屑，由于缺少废屑收集结构，导致产生的碎屑随处飘散，污染工作环境的问题；

[0016] 2、启动抽气机，能产生吸力，提高废屑收集效率，废屑收集筒内部设置有过滤框，

在打磨的过程中产生废屑，经过收集斗汇集后，由固定管落入废屑收集筒内，过滤框起到过

滤阻隔废屑的效果，防止废屑飘散，污染工作环境。

附图说明

[0017] 图1展现的为本实用新型的一种可收集废屑的轴承圈抛光装置立体结构示意图；

[0018] 图2展现的为本实用新型的一种可收集废屑的轴承圈抛光装置夹持组件安装结构

示意图；

[0019] 图3展现的为本实用新型的一种可收集废屑的轴承圈抛光装置抛光组件安装结构

示意图；

[0020] 图4展现的为本实用新型的一种可收集废屑的轴承圈抛光装置废屑收集组件安装

结构示意图；

[0021] 图5展现的为本实用新型的一种可收集废屑的轴承圈抛光装置过滤框安装结构示

意图。

[0022] 图中：1、箱体；2、箱门；3、固定块；4、夹持组件；5、抛光组件；6、收集斗；7、固定管；

8、废屑收集组件；9、支撑杆；10、底板；401、安装盘；402、固定条；403、下夹头；404、固定板；

405、螺纹套筒；406、丝杆；407、转钮；408、活动条；409、上夹头；410、凸条；411、滑槽；501、驱

动电机；502、转动框；503、导杆；504、安装块；505、抛光电机；506、抛光辊；507、电动推杆；

801、筒盖；802、废屑收集筒；803、过滤框；804、连接管；805、抽气机。

具体实施方式

[0023] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步地进行说明。
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[0024] 请参阅图1，本实用新型提供一种实施例：一种可收集废屑的轴承圈抛光装置，包

括有箱体1，箱体1左端前侧通过铰链连接有箱门2，箱体1内部左端安装有固定块3，固定块3

右端设置有夹持组件4，箱体1内部右端设置有抛光组件5，箱体1底部安装有收集斗6，收集

斗6下端安装有固定管7，固定管7底部连接有废屑收集组件8，收集斗6底面靠近边角位置设

置有支撑杆9，支撑杆9下端连接有底板10。

[0025] 请参阅图2，在本实施例中，夹持组件4包括有安装盘401、固定条402、下夹头403、

固定板404、螺纹套筒405、丝杆406、转钮407；固定块3右侧连接有安装盘401，安装盘401右

侧靠近中间位置安装有固定条402，固定条402右端设置有下夹头403，安装盘401上端右侧

连接有固定板404，固定板404顶部安装有螺纹套筒405，螺纹套筒405内部传动连接有丝杆

406，丝杆406顶端设置有转钮407，转动转钮407，丝杆406与螺纹套筒405配合能实现升降，

夹持组件4包括有活动条408、上夹头409、凸条410、滑槽411；丝杆406下端通过轴承连接有

活动条408，活动条408右端安装有上夹头409，活动条408左端设置有凸条410，安装盘401右

侧位于固定板404、固定条402之间位置开设有滑槽411，凸条410与滑槽411滑动连接，丝杆

406带动活动条408、上夹头409升降，从而通过上夹头409、下夹头403能夹持不同内径的轴

承圈内侧。

[0026] 请参阅图3，在本实施例中，抛光组件5包括有驱动电机501、转动框502、导杆503、

安装块504、抛光电机505、抛光辊506；箱体1内部右端安装有驱动电机501，驱动电机501左

端连接有转动框502，转动框502内部靠近右侧位置固定安装有导杆503，导杆503外侧滑动

连接有安装块504，安装块504上端安装有抛光电机505，抛光电机505左端设置有抛光辊

506，启动驱动电机501，带动导杆503转动，启动抛光电机505，带动抛光辊506旋转，能对轴

承圈进行打磨抛光，抛光组件5包括有电动推杆507；安装块504左端底部连接有电动推杆

507，电动推杆507下端与导杆503内部下端连接，通过电动推杆507能调节安装块504位置，

使抛光辊506始终与轴承接触，保证打磨的效果。

[0027] 请参阅图4‑5，在本实施例中，废屑收集组件8包括有筒盖801、废屑收集筒802、过

滤框803；固定管7底部连接有筒盖801，筒盖801下端连接有废屑收集筒802，废屑收集筒802

内部设置有过滤框803，在打磨的过程中产生废屑，经过收集斗6汇集后，由固定管7落入废

屑收集筒802内，过滤框803起到过滤阻隔废屑的效果，废屑收集组件8包括有连接管804、抽

气机805；底板10右端顶部安装有抽气机805，抽气机805左端通过连接管804与废屑收集筒

802底部连接，启动抽气机805，能产生吸力，提高废屑收集效率，防止废屑飘散，污染工作环

境。

[0028] 在进行工作时，打开箱门2，转动转钮407，丝杆406与螺纹套筒405配合能实现升

降，丝杆406带动活动条408、上夹头409升降，从而通过上夹头409、下夹头403能夹持不同内

径的轴承圈内侧，完成夹持后，关闭箱门2，启动驱动电机501，带动导杆503转动，启动抛光

电机505，带动抛光辊506旋转，能对轴承圈进行打磨抛光，通过电动推杆507能调节安装块

504位置，使抛光辊506始终与轴承接触，保证打磨的效果，同时启动抽气机805，能产生吸

力，提高废屑收集效率，在打磨的过程中产生废屑，经过收集斗6汇集后，由固定管7落入废

屑收集筒802内，过滤框803起到过滤阻隔废屑的效果，防止废屑飘散，污染工作环境。

[0029] 通过上述步骤，通过废屑收集组件8，收集斗6将抛光过程中产生的废屑汇集，经过

固定管7集中存储到废屑收集组件8内，防止废屑飘散，污染工作环境，以解决常见的轴承圈
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抛光装置，仅设置了打磨抛光结构，通过电机驱动完成对轴承圈的抛光，但在轴承圈的抛光

过程中，容易产生废屑，由于缺少废屑收集结构，导致产生的碎屑随处飘散，污染工作环境

的问题。

[0030] 上面结合附图对本实用新型的实施方式作了详细说明，但是本实用新型并不限于

上述实施方式，在本领域技术人员所具备的知识范围内，还可以在不脱离本实用新型宗旨

的前提下做出各种变化。
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图1
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图2
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图3

图4
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图5

说　明　书　附　图 4/4 页

10

CN 222222216 U

10


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002

	DES
	DES00003
	DES00004
	DES00005
	DES00006

	DRA
	DRA00007
	DRA00008
	DRA00009
	DRA00010


